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摘要(译)

本发明提供了一种有机发光显示器修复方法，其能够减小电极等中被除
去的面积，并防止显示质量下降。在有机发光显示器修复方法中，有机
发光显示器包括有机发光器件，有机发光器件包括多个像素，多个像素
中的每个在基板上均按顺序包括第一电极、包括发光层的有机层和第二
电极，多个像素中的每个均从在其间夹有有机层的第一电极和第二电极
彼此重叠的发光区发光，该方法包括以下步骤：将激光束施加至一直为
亮点的像素的发光区的外围。
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